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Klasyczne metody oczyszczania spalin wymagaja usunigcia poszczegolnych
zanieczyszczen gazowych w oddzielnych instalacjach. Aby spaliny zostaly
wystarczajaco oczyszczone potrzebny jest szereg instalacji pracujacych przy réznych
parametrach procesowych m.in. przy réznych rezimach temperaturowych. Natomiast
technologie plazmowe usuwajg wszystkie zanieczyszczenia przy uzyciu jednej
instalacji, dlatego okresla si¢ je mianem technologii proekologicznych. Mozna je
podzieli¢ na technologie wykorzystujace wytadowania elektryczne lub wiazke
elektronowa (electron-beam).

W krajach nadbattyckich zostalo powotane konsorcjum promujace zastosowania
innowacyjnych technologii plazmowych do ochrony s$rodowiska regionu morza
baltyckiego. Projekt PlasTEP, na ktorego czele stoi Instytut Technik Plazmowych —
Institute for Plasma Science and Technology w Greifswaldzie, potaczyt 15 partnerdéw z
8 krajow takich jak: Niemcy, Dania, Polska, Litwa, L.otwa, Estonia, Finlandia, Szwecja.
Wszystkie pracuja nad rozwojem technik oczyszczania gazéw spalinowych i innych
gazoéw odlotowych ze szkodliwych zanieczyszczen takich jak: tlenki azotu, tlenki siarki
1 lotne zwigzki organiczne oraz usuwania plam ropy z wody morskie;.

Wsrod  technologii  plazmowych najwigkszy potencjat ma technologia
oczyszczania spalin przy uzyciu wiazki elektronow. W wyniku oddzialywania wiazki
elektronow ze srodowiskiem gazowym nastgpuje lokalne wytwarzanie plazmy
niskotemperaturowej. Technologi¢ t¢ nalezy zaliczy¢ do plazmowych technologii, ktore
w ostatnim czasie notujg gwattowny rozwoj.

Technologia ta na skal¢ przemyslowa zostalta wdrozona w EL Pomorzany
nalezaca do ZE ,Dolna Odra” w Szczecinie. W instalacji zanieczyszczenia
nieorganiczne (tlenki siarki SOy i azotu NOy) ulegaja utlenieniu pod wplywem wigzki
elektrondw z maksymalng skutecznoscia 95% usunigcia SO, 1 70% NOy, a nastgpnie w
reakcji z parg wodna 1 amoniakiem tworza odpowiednie sole amonowe. Jednoczes$nie
pod wptywem wiazki elektronow ulegajq rozktadowi lotne zanieczyszczenia organiczne
(VOC), a usunigciu HCI, dioksyny, furany, rte¢. Przy rolniczym wykorzystaniu
produktu ubocznego podczas pracy instalacji nie powstajg zadne odpady state lub ciekle
wymagajace zagospodarowania, a dzigki sprzedazy produktu ubocznego catkowity
koszt dziatania instalacji zostaje obnizony. Proces jest suchy dzigki temu problem
korozji komina zostaje znacznie zredukowany. Dodatkowa zaleta jest wysoka
elastycznos¢ pracy instalacji w odniesieniu do zmian warunkow prowadzenia procesu, a
zwlaszcza natgzenia strumienia spalin. Instalacja moze pracowa¢ w zakresie od 100 do
270 tys. Nm’/h, ponadto cechuje si¢ prosta konstrukcja, co wraz ze stosunkowo
niewielkim  zapotrzebowaniem  przestrzeni ulatwia budowg¢ w  obiektach
modernizowanych oraz upraszcza obshuge i automatyzacje¢ instalacji.

W pracy przedstawiono mozliwosci technologii plazmowych w procesach
oczyszczania spalin. Ponadto opisano skutecznos¢ wykorzystania wiazki elektronow na
tle innych technologii plazmowych. Ze wzgledu na fakt, ze jest ona najbardziej
zaawansowang technologia plazmowa planuje si¢ intensywne prace nad kolejnymi
wdrozeniami tej technologii.
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